
ISSN 0201-744X 
ISSN 0321-2211 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Національний технічний університет України 

“Київський політехнічний інститут  
імені Ігоря Сікорського” 

      В І С Н И К 
Національного технічного університету України 

“Київський політехнічний інститут” 
Серія 

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 

 
BULLETIN of National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic 

Institute”. Series INSTRUMENT MAKING 

ВЕСТНИК Национального технического университета Украины 
"Киевский политехнический институт". Серия ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

INFORMATIONSBLATT der Nationalen technischen Universität der 
Ukraine “Kyjiwer polytechnisches Institut”. Serie GERÄTEBAU 

 
Заснований  у 1970 р. 

 
Виходить 2 рази на рік 

 

ВИПУСК  55 (1) (2018) 

 
КИЇВ    2018 

 



Наукове видання 
УДК  621 
Засновник – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. 
Свідоцтво про державну реєстрацію – серія КВ № 18085-6885Р, 30 серпня 2011 року 
(первинна реєстрація відбулася 29 січня 2004 року, КВ № 8371).  
 
Видання занесене до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися 
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата з технічних наук 
(постанови президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05/1, додаток № 1-05/1 від 15.01.03, від 18.11.2009 р. 
№ 1-05/5, а також додаток 11 до наказу № 1528 від 29.12.2014 р.) зі спеціальності 05.11, надходить до 
низки реферативних і науково-метричних міжнародних баз періодичних видань, зокрема WorldCat, 
OpenAir, Index Copernicus, Base тощо. 
 
Збірник наукових праць містить результати наукових і практичних технічних досліджень у царині 
проблем створення засад сучасного приладобудування, технологічних процесів прецизійної обробки 
матеріалів надточних деталей приладів, інтелектуалізації приладобудівного виробництва. 
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